
中真空環境測定用差動排気システムの試作
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差圧性能試験

今後の課題／計画

オリフィス形状の最適化

中真空測定槽の整備

主測定槽主測定槽

シンクロトロン光シンクロトロン光

上流側オリフィス上流側オリフィス⾧尺オリフィス⾧尺オリフィスビームスポット
（上方から）
ビームスポット
（上方から）

BL7U 真空紫外・軟X線アンジュレータビームラインBL7U 真空紫外・軟X線アンジュレータビームライン
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分光器 可変偏角不等間隔平面回折格子分光器
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70% width: 140 µm70% width: 140 µm

Exit Slit Width: 5 µmExit Slit Width: 5 µm
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ビームスポットサイズ

水平方向: 140 µm

鉛直方向: 12 µm
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ビームプロファイルの計測

K-edge
LIII-edge
MV-edge

分光特性と測定対象元素

エネルギー分解能

100 eV における分解能

常用分解能
≈

電子電子

アンジュレータ光アンジュレータ光

ギャップ：小ギャップ：小

エネルギー：低エネルギー：低

ギャップ：大ギャップ：大

エネルギー：高エネルギー：高

３３組の永久磁石３３組の永久磁石

周期長 60 mm
周期数 33
最大K値 3.1 （ギャップ 24mm）

光源 Apple-II 型アンジュレータ エンドステーション 極低温高分解能角度分解光電子分光・吸収分光装置

電子エネルギー分析器
極低温マニピュレータ
蛍光検出器
試料準備装置

試料評価装置
測定手法

全電子収量全電子収量

部分電子収量
オージェ電子収量
部分電子収量
オージェ電子収量全蛍光収量全蛍光収量
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